Schematischer Aufbau
einer Synchrotronstrahlungsquelle der 3. Generation
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Als-Nielsen 2001, Abb. 1.2



uropean Synchrotron Radiation Facility
Grenoble (France): E=6 GeV, U =844 m




Rontgenstrahlung
als elektromagnetische Transversalwelle
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Als-Nielsen 2001, Abb. 1.4, 1.5



(a) Streuung von
Rontgenstrahlung an
einem Elektron
(klassisch)

(b)

Vo Als-Nielsen 2001, Abb. 1.5



Rontgenstreuung an einem Atom
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Als-Nielsen 2001, Abb. 1.6



Rontgenstreuung an Molekul und Kristall

Als-Nielsen 2001, Abb. 1.6



Reziprokes Gitter: Fouriertransformation
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Compton-Streuung
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Als-Nielsen 2001, Abb. 1.7, 1.8



Absorption von Rdntgenstrahlung
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Als-Nielsen 2001, Abb. 1.9



